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Przedmiotem wynalazku jest uklad optyczny przetwor-
nika z siatkq impulsowq, przeznaczonego do wyznacza-
nia wzglednego przesuniecia przedmiotu za pomocq sia-

tki impulsowej, polqczonej z tym przedmiotem w czasie.

pomiaru, przy czym linie siatki impulsowej sq prosto-
padle do kierunku przesuniecia siatki i przedmiotu.

Znane sq rozwiqzania ukladéw optycznych w ktérych:
siatka impulsowa przesuwa sie w bezposredniej bliskosci
stalej siatki analizujqcej; siatka impulsowa projektowa-
na jest przez_obiektyw w plaszczyzne, w ktérej umiesz-
czona jest stala siatka analizujqca; siatka impulsowa
znajduje sie w phaszczyinie swojego obrazu utworzone-
go przez promienie spolaryzowane po odbiciu zwiercia-
dla wkleslego.

W ukladzie wedlug rozwiqzania pierwszego odleglosé
miedzy siatkq impulsowqg i analizujgcg musi byé tym
mniejsza im wieksza jest gestosé¢ siatki impulsowej, tzn.
im wieksza jest wymagana dokladnosé pomiaru. Uklady
te posiadajq ograniczonq dokladnosé¢ z uwagi na me-
chaniczne ograniczenie moiliwosci duiego - zblizenia.
Wadq ukladu wedlug rozwiqzania drugiego sq duze wy-
miary ukladu. W ukladzie wedlug rozwiqzania trzeciego
zachodzi koniecznosé stosowania elementéw potaryzujq-
cych silnie pochtaniajqcych swiatto (okolo 75%) i innych
elementéw elektrooptycznych ktére wymagajq precyzyj-

nego ustawienia, a tym samym podatnych na rozregulo-

wania. :

Celem wynalazku jest uzyskanie ukladu optycznego
przetwornika z siotkq impulsowq, kiéry nie posiada wyiej
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wymienionych wad i niedogodnoséci dotychczas znonych
ukladéw.

Cel ten zostal osiqgniety dzieki opracowaniu ukladu’
optycznego skladajgcego sie ze zwierciodla wkleslego,
ruchomej siatki impulsowej i plytki plaskoréwnoleglej z
warstwq fazowq umieszczonej miedzy zwierciadlem i sia-
tkq. Przedmiot wynalazku wuwidoczniony jest w przykla-
dzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia
ukiad optyczny w schemacie, fig. 2 — ukltad optyczny w
widoku z dotu.

Uklad optyczny przedstawiony na fig. 1 sklada sie ze
rwierciadla wkleslego 1, ruchomej siatki impulsowej 3
i plytki plaskoréwnoleglej 2 z warstwq fazowq. Siatka
impulsowa 3 znajduje sie w plaszczyinie swojego obrazu
utworzonego przez zwierciadlo wkleste 1. Plytka plasko-
réwnolegla 2 umieszczona miedzy zwierciadlem wklestym
1 a siatkq impulsowq 3 wprowadza réinice drég optycz-
nych miedzy wiqzkq przedmiotowq i obrazowq tak, by
powiekszenie obrazu siatki nieznacznie réinilo sie od
jednosci. Przezroczysta siatka impulsowa 3 podsiwietlo-
na jest w dwéch miejscach miniaturowymi zrédlami $wia-
tla 4, polozonymi moiliwie blisko osi ukladu. Symetrycz-
nie wzgledem osi umieszczone sq.dwa fotodetektory 5
Tejestrujqce impulsy swietlne. Przesuwaniu sie siatki im-
pulsowej 3 towarzyszy pulsowanie ukfadu prqzkéw, co
przy odpowiednim rozlozeniu fotodetektoréw 5 umoiliwia
okreslenie kierunku ruchu siatki impulsowej.

Gruboié¢ warstwy fazowej d okreslona wzorem:
rez n

4a

d=

n-1
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gdzie:

r — promien krzywizny zwierciadta

z — stala siatki impulsowej

d = odleglos¢ “zrédla $wiatta i fotodetektora od osi

ukladu

n — wspdlczynnik zalamania warstwy fazowej powodu-
je,ze fotodetektory obu kanatéw 51 i 5ll rejestrujg impul-
sy $wietine-z wzajemnym przesunigciem fazowym réwnym
1/4 okrésu, przy czym | stanowi kanat ‘pierwszy a Il sta-
nowi kanat drugi.

Przesunieciom siatki impulsowej w kierunku prosto-
padlym do kierunku linii towarzyszy przesuwanie sig obra-
zu siatki impulsowej w kierunku przeciwnym.

Drzieki zastosowaniu takiego ukledu otrzymujemy dwu-
krotne zwiekszenie czuloéci odczytu w stosunku do ukla-
du ze stalymi szczelinami analizujacymi, a uklad pozba-
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wiony jest aberracji réwniez przy duzych aperturach,
gwarantujgcych wysokq zdolno$é rozdzielczg.
Zastosowanie takiego ukladu moiliwe jest we wszys- -
tkich przetwornikach impulsowych linialowych do pomia-
ru diugosci i pozycjonowania liniowego, a szczegéinie
tam, gdzie zalezy nam na duzej zdolnosci rozdzielczej.

Zastrzezenie patentowe

Uktad optyczny przetwornika z siatkg impulsowq, zna-
mienny tym, ie plytka ptaskoréwnolegta (2) umieszczona
jest miedzy zwierciadtem wklgstym (1) a siatkq impul-
sowq (3), polozong w plaszczyznie swojego obrazu utwo-
rzonego przez to zwierciadlo, przy czym plytka ptasko-
réwnolegta (2) wprowadza réinice drég optycznych mie-
dzy wigzkq przedmiotowqg i obrazowq tak, aby powie-
kszenie obrazu siatki impulsowe] nieznacznie réznito sie
od jednosci.
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